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S - przed numerem sali oznacza ul. Śniadeckich
R - przed numerem sali oznacza ul. Racławicka

Technika cyfrowa w mechatronice   Wykł.  
S.Pecolt  s.S206-3G

Mechanika techniczna  Ćw.  P.Kałduński  
s.S205-1H

Fizyka 2   Wykł.  W.Gulbiński  s.S4G

Fizyka 2   Ćw.  W.Gulbiński  s.S4G

Laboratorium fizyki  E.Dobruchowska  s.S206-
5H

Elektrotechnika i maszyny elektryczne w 
mechatronice  Wykł.  S.Chamera  s.S307-4H

Elektrotechnika i maszyny elektryczne w 
mechatronice  Ćw.  S.Pecolt  s.S206-3G

Technika cyfrowa w mechatronice   Ćw.  
S.Pecolt  s.S206-3G

Wprowadzenie do biomechatroniki  Wykł.  
A.Błażejewski  s.S206-3G

Wprowadzenie do biomechatroniki  Ćw.  
A.Błażejewski  s.S206-3G

Materiały niemetalowe i nanomateriały  Wykł.  
M.Pancielejko  s.S1G

Mechatronika  Wykł.  I.Maciejewski  
s.S206-3G

Mechatronika  Ćw.  I.Maciejewski  s.S206-3G

Podstawy miernictwa  Wykł.  O.Łupicka-
Maciejewska  s.S1G

Mechanika techniczna  Wykł.  P.Kałduński  
s.S208-4G

Statystyka inżynierska  Wykł.  L.Kukiełka  
s.S107-11G

Matematyka II  Ćw.  J.Janus  s.S307-3H

Baza danych i techniki eksploracji I  Lab.  
D.Laskowska  s.R116C

Statystyka inżynierska  Ćw.  L.Kukiełka  s.S107-
11G

Materiałoznawstwo i wytrzymałość materiałów  
Lab.  M.Pancielejko , A.Czajkowska   s.S7-6H, 

R6-6C

Analiza i prezentacja danych (wykład łączony z 
En)  F.Szafraniec  s.RAula

Pracownia projektowa  D.Lipiński  
s.R116C

Podstawy elektrotechniki i elektroniki   Lab.  
S.Chamera  s.S205-2G

Podstawy inżynierii produkcji  Wykł.  K.Nadolny  
s.S305-5H

Analiza matematyczna  Wykł.  A.Yatsko  s.S1G

Analiza matematyczna  Ćw.  A.Yatsko  s.S1G

Seminarium projektowe  D.Lipiński  s.R116C

Matematyka II  (wykład łączony z MiBM, ZiIP, 
En)  J.Janus  s.RAula

Matematyka II (wykład łączony z En, ZiIP, 
SzIwP)   J.Janus  s.RAula

Matematyka II (wykład łączony z MiBM, En, 

SzIwP)  J.Janus  s.RAula

Matematyka II  Ćw.  J.Janus  s.S307-3H

Laboratorium fizyki  E.Dobruchowska  s.S206-
3H

Grafika inżynierska II  Wykł.  Z.Budniak  s.S107-
11G

ZiIP sem. 2

j.angielski lub j.niemiecki 
zgodnie z indywidualnymi zapisami 
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MiBM sem. 2 SzIwP sem. 2 Mechatronika sem. 2

I stopnia, niestacjonarne

Analiza i prezentacja danych  Lab.  F.Szafraniec  
s.R104C

Probabilistyka i statystyka  Wykł.  T.Krzyżyński  
s.S209G

Probabilistyka i statystyka  Ćw.  T.Krzyżyński  
s.S209G

Mechanika techniczna I  Wykł.  Ł.Bohdal  s.S305-
5H

Mechanika techniczna I  Ćw.  Ł.Bohdal  s.S105-
2H

Podstawy fizyki II  Wykł.  W.Gulbiński  s.S4G

Podstawy nauki o materiałach  Wykł.  
M.Pancielejko , T.Rydzkowski   s.S1G

Baza danych i techniki eksploracji I  Wykł.  
D.Laskowska  s.R116C

Podstawy projektowania konstrukcyjnego  Ćw.  
G.Chomka  s.RCKbD

Materiałoznawstwo  Lab.  M.Pancielejko , 
A.Czajkowska   s.S7-6H, R6-6C

Maszyny i urządzenia produkcyjne  Wykł.  
Ł.Rypina  s.R116C

Maszyny i urządzenia produkcyjne   Lab.  
Ł.Rypina  s.RCKbD

Algorytmy i programowanie  Lab.  
D.Laskowska  s.R104C

Podstawy programowania I   Lab.  T.Szatkiewicz  
s.R116C

Rysunek techniczny  Wykł.  G.Chomka  
s.R210A

Rysunek techniczny  Ćw.  G.Chomka  s.R210A

Podstawy projektowania konstrukcyjnego  Wykł.  
G.Chomka  s.RCKbD

Metrologia   Lab.  P.Jaskólski  s.R5E/11E

Algorytmy i programowanie  Wykł.  
D.Laskowska  s.R104C

Marketing dla inżynierów  Wykł.  I.Wierucka  
s.S307-3H

Marketing dla inżynierów  Ćw.  I.Wierucka  
s.S307-3H

Matematyka II   Ćw.  J.Janus  s.S307-3H

Podstawy elektrotechniki i elektroniki  Wykł.  
S.Chamera  s.S208-4G

Podstawy programowania I  Wykł.  
T.Szatkiewicz  s.R104/105BC

Podstawy inżynierii produkcji  Proj.  D.Grzesiak  
s.S301-2H

Metrologia   Wykł.  C.Łukianowicz  s.S307-3H

Grafika inżynierska II  Proj.  Z.Budniak  s.S107-
11G
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19:25 - 20:10 19:25 - 20:10

20:15 - 21:00 20:15 - 21:00

S - przed numerem sali oznacza ul. Śniadeckich
R - przed numerem sali oznacza ul. Racławicka

Elektrotechnika i elektronika II   Lab.  A.Klonowski  s.R12bD

Analiza i prezentacja danych   Lab.  T.Szatkiewicz  s.R104C

Elektrotechnika i elektronika II  Wykł.  S.Duer  s.R6D

Analiza i prezentacja danych   Lab.  T.Szatkiewicz  s.R104CPodstawy miernictwa  Lab.  M.Sutowska  s.R5E/11E

Podstawy miernictwa  Lab.  M.Sutowska  s.R5E/11E

Komputerowa grafika inżynierska - projekt  J.Chudy  s.S307-4H

Podstawy fizyki  Lab.  K.Kminikowska  s.S206-3H

Podstawy miernictwa  Lab.  M.Sutowska  s.R5E/11E Elektrotechnika i elektronika II   Lab.  A.Klonowski  s.R12bD

Elektrotechnika i elektronika II   Lab.  A.Klonowski  s.R12bD

Mechanika płynów I  Lab.  K.Chliszcz  s.R15E

Mechanika płynów I   Wykł.  K.Dutkowski  s.R104/105BC

Mechanika płynów I   Ćw.  K.Dutkowski  s.R104/105BC

Analiza i prezentacja danych   Lab.  T.Szatkiewicz  s.R104C

Podstawy fizyki  Lab.  K.Kminikowska  s.S206-3H

Komputerowa grafika inżynierska - projekt  J.Chudy  s.S307-4H

Mechanika płynów I  Lab.  K.Chliszcz  s.R15E

Mechanika techniczna I   Ćw.  P.Kałduński  s.S105-2H

Mechanika płynów I  Lab.  K.Chliszcz  s.R15E

Analiza i prezentacja danych  (wykład łączony z MiBM)  F.Szafraniec  s.RAula

Komputerowa grafika inżynierska  Wykł.  J.Chudy  s.S1G

Podstawy fizyki  Lab.  K.Kminikowska  s.S206-3H

Matematyka II   Ćw.  J.Janus  s.R213A

Podstawy miernictwa  Wykł.  D.Grzesiak  s.S304H

Mechanika techniczna I   Wykł.  P.Kałduński  s.S304H

Matematyka II (wykład łączony z MiBM, ZiIP, SzIwP)  J.Janus  s.RAula
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